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摘要(译)

一种湿气侦测装置，其适用于一发光显示装置，且该湿气侦测装置与一
或多个显示元件封装于基板与背盖间。该湿气侦测装置包括一设置于一
既定位置的金属层，该金属层邻近于该显示元件，使其不影响该显示元
件的操作，其中，通过侦测该湿气侦测装置的一个或多个湿气影响材质
特性以侦测多余的湿气。
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